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Symbol Typ Titel

   
B Sektion Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren

B81 Untersektion Mikrostrukturtechnik; Nanotechnik [7]

B81 Klasse Mikrostrukturtechnik [7]

B81C Unterklasse Verfahren oder Geräte besonders ausgebildet zur Herstellung oder Behandlung von 
Mikrostrukturbauelementen oder -systemen (Herstellung von Mikrokapseln und 
Mikrohohlkugeln B01J 13/02; Verfahren oder Geräte für die Herstellung oder 
Behandlung von piezoelektrischen, elektrostriktiven oder magnetostriktiven 

Bauelementen an sich  H01L 41/22) [7]

B81C 1/00 Hauptgruppe Herstellung oder Behandlung von Bauelementen oder Systemen in oder auf einem Substrat (B81C 
3/00 hat Vorrang) [7]

B81C 3/00 Hauptgruppe Zusammenbau von Bauelementen oder Systemen aus individuell hergestellten Teilen [7]

B81C 5/00 Gelöscht (überführt nach B81C 99/00)

B81C 99/00 Hauptgruppe Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen  [2010.01]
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